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摘要(译)

制造在低电压下工作以发射高强度光的有机EL元件的方法包括：在阳极
上形成包括金属氧化物的空穴注入层的第一步骤;第二步是用紫外光照射
空穴注入层，该紫外光的波长大于氧分子分解产生氧自由基的波长;在第
二步骤之后，在空穴注入层上或上方形成包含有机材料的功能层的第三
步骤，所述功能层包括发光层;以及在功能层上或上方形成阴极的第四步
骤。
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